照射物・残留線量ログ
	課題番号
	IC　　-　　-　　（　　　）   Beam =     

	照射日時
	202  年   月   日（　）  :   ～   月   日（　）  :    (   slot)
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0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	10	30	100	300	1000	3000	10000	30000	100000	300000	1000000	照射後 [hr]


残留線量　「ｃｐｍ]



0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	10	30	100	300	1000	3000	10000	30000	100000	300000	1000000	照射後 [day]



0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	10	30	100	300	1000	3000	10000	30000	100000	300000	1000000	照射後 [hr]


残留線量　「ｃｐｍ]



0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	10	30	100	300	1000	3000	10000	30000	100000	300000	1000000	照射後 [day]



image1.emf
（記入例） ※ [cpm] は、

計測日 時刻 測定者 照射後 線量[cpm] 照射後 線量[cpm]

　βγサ-ベ-で測定

10/01 ～15:00

氏名1

照射終了 ※ ＞100 [cpm]は

‘’ ～20:30 ‘’ 照射終了 　　持ち出し禁止！

‘’ 21:30

氏名2

～6.5 hr 75 持出し ～1 hr 300 J8保管 　　J8室で保管し、

10/02 9:00 ‘’ - - ～24 hr 150 　　冷めるまで待つ

10/03 10:00 ‘’ - - ～2.0 day 80 持出し

… … … … … … …

計測日 時刻 測定者 [hr]or[day] [cpm] [hr]or[day] [cpm] [hr]or[day] [cpm]

1

 /   　 :

2

 /   　 :

3

 /   　 :

4

 /   　 :

5

 /   　 :

6

 /   　 :

7

 /   　 :

8

 /   　 :

9

 /   　 :

10

 /   　 :

残留線量 測定記録 ✕ = 

□ = サンプル１ △ = サンプル２

□ =  △ = 


image2.emf
（記入例） ※ [cpm] は、

計測日 時刻 測定者 照射後 線量[cpm] 照射後 線量[cpm]

　βγサ-ベ-で測定

10/01 ～15:00

氏名1

照射終了 ※ ＞100 [cpm]は

‘’ ～20:30 ‘’ 照射終了 　　持ち出し禁止！

‘’ 21:30

氏名2

～6.5 hr 75 持出し ～1 hr 300 J8保管 　　J8室で保管し、

10/02 9:00 ‘’ - - ～24 hr 150 　　冷めるまで待つ

10/03 10:00 ‘’ - - ～2.0 day 80 持出し

… … … … … … …

計測日 時刻 測定者 [hr]or[day] [cpm] [hr]or[day] [cpm] [hr]or[day] [cpm]

1

 /   　 :

2

 /   　 :

3

 /   　 :

4

 /   　 :

5

 /   　 :

6

 /   　 :

7

 /   　 :

8

 /   　 :

9

 /   　 :

10

 /   　 :

✕ = 

□ = サンプル３ △ = サンプル４

残留線量 測定記録 □ =  △ = 


